Rodzina BXC

Komponenty mikroskopéw modutowych

Kompaktowe komponenty mikroskopow
do integracji i obrazowania w wysokiej rozdzielczosci

EVIDENT




Kompaktowe komponenty mikroskopow o wysokiej jakosci

Seria BXC obejmuje komponenty mikroskopéw o jakosci i niezawodnosci typowej dla marki Evident, zaprojektowane jako czesci kompaktowe, gotowe
do montowania w réznych konfiguracjach. Sa to gotowe zespoty optomechaniczne, ktére mozna wykorzystac w réznych przyrzadach i urzadzeniach do

zastosowan naukowych.
Obiektywy wysokiej klasy

Potaczenie wysokiej apertury numerycznej (NA) z duzg odlegtoscia
robocza (WD)

Jako$¢ obiektywdw ma zasadnicze znaczenie dla dziatania catego mikroskopu.

Obiektywy MXPLFLN wzbogacajg game produktéw MPLFLN o nowe
mozliwosci oswietlania od gory, oferujac jednoczesnie zwiekszong aperture
numeryczng i odlegtos¢ robocza. Wyzsze rozdzielczosci przy powiekszeniach
20X i 50X zwykle oznaczajg mniejszg odlegtosc robocza, ktdra wymusza
odsuwanie probki lub obiektywu podczas wymiany i powolne przemieszczanie
probki w trakcie obserwacji. W wielu przypadkach obiektywy z serii MXPLFLN
o odlegfosci roboczej 3 mm eliminuja ten problem, przyspieszajac prace

i minimalizujac ryzyko kolizji obiektywu z prébka.

Konwencjonalny obiektyw 50X:
NA 0,8, m

A0,8 WD 1m

MXPLFLN50X
NA 0,8, WD 3 mm

Wieksza ptaskos¢ obrazu

Obiektywy MPLFLN 2,5X, 5X i 5X do obserwacji w polu jasnym/ciemnym
charakteryzuija sie wiekszg pfaskoscia, co utatwia uzyskiwanie obrazéw
sklejonych przy niskich powiekszeniach. Z mysla o wiekszej przepustowosci
obserwacji w polu ciemnym wprowadzilismy do oferty obiektyw 2,5X do
obserwadji w polu jasnym/ciemnym — model MPLFLN2.5XBD.

Szeroki zakres dtugosci fal

Od $wiatfa widzialnego do bliskiej podczerwieni — nasza zaawansowana
technologia produkdji i powlekania elementéw optycznych pozwala
uzytkownikom i producentom na budowanie systeméw z réznymi
kombinacjami soczewek obiektywu i soczewek do tubusu przy
wykorzystaniu gotowych, standardowych produktéw.

Ap. Odlegtos¢ Ap. Odlegtos¢
Nazwa modelu | numeryczna | robocza Nazwa modelu | numeryczna | robocza
(NA) (WD) (NA) (WD)
MPLFLN20X 045 3,1 mm MXPLFLN20X 0,6 3mm
MPLFLN20XBD 0,45 3mm MXPLFLN20XBD! 0,55 3mm
MPLFLN50X 08 Tmm MXPLFLN50X 08 3mm
MPLFLN50XBD 038 1 mm MXPLFLN50XBD 038 3mm
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Aberracja falowa pod kontrolg

Obiektywy z rodziny MXPLFLN wytwarzane sg w wyjgtkowo nowoczesnym
procesie produkcyjnym, obejmujacym np. wybor zespotdw soczewek

z kontrolg aberracji falowej. Stuzy to uzyskaniu jak najwiekszej
powtarzalnosci parametréw miedzy egzemplarzami produktu.

Krzywe transmitancji trzech dostepnych obiektywéw
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Krzywe transmitancji pieciu dostepnych soczewek do tubusu
Poréwnanie soczewek do tubusu
Nazwa modelu U-SWATLU U-TLU U-TLUIR SWTLU-C TLU-C
Obszar projekcji (mm) ®26,5 mm ®22 mm ®22 mm ®26,5mm ®22 mm

Mocowanie

Okragly jaskotczy ogon (do zamocowania wymaga narzedzia)*

Z gwintem: M41 x 0,5 mm

Z gwintem: M36 x 0,5 mm

Masa 460 g 350g

350 g

Sz

4049

Pofozenie ptaszczyzny ogniskowania

102 mm od miejsca odniesienia w przypadku uzywania U-TV1XC

151,3 mm od ptaszczyzny odniesienia

Powiekszenie

X

Ogniskowa

180 mm

*Jaskétczy ogon bezposrednio pasuje do oswietlaczy Evident i adapteréw do kamer Evident.




Jaka konfiguracje zbudujesz?
Kompaktowe komponenty mikroskopéw BXC wchodzg w sktad naszej rodziny produktéw BX i sg zaprojektowane z mysla o integracji w produktach

i rozwigzaniach OEM. Ich wszechstronnosc¢ i modutowos¢ sprawia, ze doskonale sprawdzajg sie w zastosowaniach zwigzanych z inspekcjg
i obrazowaniem, na przyktad w przyrzadach do pozycjonowania wafli pétprzewodnikowych, pomiaréw nieréwnosci i sklejania obrazéw.

Przyktadowe konfiguracje komponentéw z rodziny BXC

BX53M System BXC-CBRML System BXC-CBB

Konwencjonalny mikroskop

Przykfadowe konfiguracje

Soczewka obiektywu

Rozdzielczos¢ minimalna przy A=550 nm

Maksymalna gtebia ostrosci przy
A=550 nm

Masa — bez BXFM-F, stojaka,
sterownika

Tryby obserwadji

Zakres ruchu w osi Z

Obstuga autofokusu

Szczeliny do wsuwania filtrow

Rewoler Zmotoryzowany
Z odsysaniem

Maks. liczba obiektywdw

Optyczna liczba polowa (mm)

Przystona aperturowa

Wymiary — bez BXFM-F, stojaka,
sterownika (Sz x G x W)

Podstawowa
Zajmuje mafo miejsca,

obejmuije tylko jeden obiektyw BF

BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU,
U-KMAS, BX3M-LEDR,
CMP-LLHECBL, BXC-CBRML,
STM7-MMOBAD BD-M-AD,
SLMPLN20X

20X (NA: 0,25, WD: 25 mm)

1,34 um (obiektyw 20X)

+4,4 uym (obiektyw 20X)

3,4 kg (7,5 funta)

BF
30 mm (ruch reczny)
3

1
26,5

108 mm x 249 mm x 215 mm
(4,3 calax 9,8 cala x 8,5 cala)

Wszechstronna
Podstawowe, kompaktowe
komponenty

BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU,
U-KMAS, BX3M-LEDR,
CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC,
BXC-REMECBL, U-MIXR-2,
U-MIXRECBL, BXC-CBRML,
MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD,
LMPLFLN50XBD

5XNA: 0,15, WD: 12 mm
20X NA: 0,4, WD: 12 mm
50X NA: 0,5, WD: 10,6 mm

0,67 pm (obiektyw 50X)

+12,2 pym (obiektyw 5X)

4 kg (8,8 funta)

BF, DF, MIX

30 mm (ruch reczny)
3

Dostepny

5

26,5

108 mm x 249 mm x 230 mm
(4,3 cala x 9,8 cala x 9 cali)

Zaawansowana
W pefni zmotoryzowane komponenty
do pomieszczen czystych

BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU,
BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-

VA, BXC-CBB, BXC-

CBE1, BXC-LCBL1M, BXC-
LCBL3M, MPLFLN2.5XBD,
MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2,
MXPLFLN20XBD, MXPLFLN50XBD

2,5X NA: 0,08, WD: 8,7 mm
5X NA: 0,15, WD: 12 mm
10X NA: 0,3, WD: 6,5 mm
20X NA: 0,55, WD: 3 mm
50X NA: 0,8, WD: 3 mm

0,42 pm (obiektyw 50X)

+43 pum (obiektyw 2,5X)

8,3 kg (18,3 funta)

BF, DF

Sprzet dostarczany przez integratora
Dostepna

1

Dostepny

Dostepny

5

26,5

Dostepna

132 mm x 404 mm x 277 mm
(5,2 calax 15,9 calax 10,9 cala)

*Sq to konfiguracje przyktadowe. Lokalny przedstawiciel pomoze wybra¢ komponenty spetniajgce okreslone wymagania klienta.



Zaawansowane opcje do budowy i automatyzacji systemaow
Wszechstronne kierunkowe pole ciemne

Ciemne pole stuzy do obserwadji Swiatfa rozproszonego lub ugietego przez prébke — na przyktad na jej rysach lub wadach — i padajacego na powierzchnie
lustrzang lub wafel pétprzewodnikowy. Suwak MIX pozwala na obserwacje w polu ciemnym bez koniecznosci stosowania duzych, specjalnych ukfadéw
optycznych, umozliwiajac selektywne sterowanie 16 diodami LED i tym samym wybor kierunku, z ktérego oswietlana jest probka. Ten tryb kierunkowej
obserwacji w polu ciemnym, uzyskiwany za pomocg suwaka MIX, mozna pofgczyc z polem jasnym, prostym Swiattem spolaryzowanym lub fluorescencyjnym.
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Suwak MIX (géra) Suwak MIX (dét) Ciemne pole MIX z jasnym polem
U-MIXR-2 U-MIXR-2

Szeroka gama rewolweréw

Rosng oczekiwania zwigzane z automatyzacja, a tym samym coraz czesciej
potrzebne sg zaawansowane rewolwery. Evident oferuje sprawdzone
piecio- i szesciopozycyjne rewolwery zmotoryzowane U-DSBDREMC
i U-D6BDREMC. Zmotoryzowany rewolwer U-DSBDREMC-VA odpowiedni
do pomieszczen czystych klasy 1 usuwa teraz kurz i inne czastki poprzez
odsysanie podcisnieniowe. Zespoty komponentéw BXC moga obejmowac
rewolwery reczne, kodowane i z mozliwoscig centrowania, a takze adaptery

do pojedynczych obiektywow. Zmotoryzowany rewolwer BD Adapter do obiektywu
z funkcjg odsysania pomiarowego
U-D5BDREMC-VA STM7-MMOBAD

Czujnik autofokusu

BXC-FSU jest produktem laserowym klasy 1*', ktéry monitoruje kierunek i stan ogniska poprzez aktywne wykrywanie
wielopunktowe. Taki czujnik dobrze sprawdza sie w przypadku prébek niskokontrastowych, takich jak nieostoniete wafle
potprzewodnikowe. Oryginalny algorytm generuije stabilny sygnat ogniskowania niezaleznie od powiekszenia obiektywu
i zaktdcen wprowadzanych przez Swiatto peryferyjne. Podrecznik z wykazem polecen, instrukcja obstugi i przykfadowe
programy sg dostepne w naszym serwisie internetowym®*’.

*! Jest to produkt laserowy klasy 1, zatem nie s3 wymagane dodatkowe zabezpieczenia.
* Podreczniki zastosowar s dostepne na zyczenie.

Czujnik autofokusu

155875 GB7247.1-2012 ()

Szybka, tatwa integracja systemu

Kompaktowy modut sterowania

Moduty sterowania BXC-CBRML i BXC-CBB zajmujg mato miejsca, nie majg wentylatoréw i moga by¢ montowane
na rozne sposoby (np. na Scianie lub suficie). W zaleznosci od modelu modutu sterowania mozliwe jest
zintegrowanie i programowa obstuga takich elementdw, jak suwak MIX, o$wietlacz, zmotoryzowany rewolwer .
L o Modut sterowania
i Zrédto Swiatta LED. BXC-CBRML

Szybki dostep do informacji technicznych

Wystarczy zeskanowac kod QR, aby uzyskac dostep do danych
3D dla oprogramowania CAD, arkuszy danych, dokumentadji

zwigzanej z dopuszczeniami i innych materiatow: * EVIDENT CORPORATION ma certyfikat 15014001
* EVIDENT CORPORATION ma certyfikat 1S09001.
* Microsoft i Windows sg zastrzez i znakami ymi firmy Microsoft Corporation w USA. Wszystkie nazwy
marek lub nazwy produktéw opisane w tej instrukcji sa znakami ymi lub zastrzez i znakami ymi
odpowiednich wiascicieli.
* Wszystkie nazwy przedsigbiorstw i produktéw sg zastrzez i znakami ymi i/lub znakami towarowymi
. . e odpowiednich wiascicieli.
Evl d en ts clent |f| c.com « Mozliwe sa zmiany danych technicznych i wygladu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia. Zmiany takie nie rodza

zadnych zobowigzari po stronie producenta.
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https://www.olympus-lifescience.com/en/resources/#!dfs=solutions~OEMComponents
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